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Dans le droit fil des travaux du Professeur Paul Aubert, a qui il est

offert en hommage, cet ouvrage traite des intellectuels en temps de
crise dans I'Espagne a I'époque contemporaine, de leur attitude, leur
réle et leur fonction. Ecrites en leur langue maternelle par des
universitaires francais et espagnols liés au Professeur Aubert pour avoir
préparé leur thése ou leur Habilitation a diriger des recherches sous sa
direction, avoir régulierement collaboré au prestigieux Bulletin d’

histoire contemporaine de I'Espagne gu'il fonda en 1985 et qu'il
continue de diriger, ou encore qui furent ses collegues a 'lUMR
TELEMMe (Aix-Marseille Université, CNRS), les différentes contributions
qui le composent embrassent les XIXe et XXe s., du second régne de
Ferdinand VII a la Transition de la dictature franquiste a la démocratie.
Réalisées a partir de recherches originales par des spécialistes
reconnus, elles renouvellent nos connaissances non seulement sur les
personnages étudiés, mais aussi sur I'histoire générale de cette
Espagne qui, depuis la fin de I’Ancien Régime n’a cessé d’'affronter des
crises majeures et souvent dramatiques.
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Micro and nano-electro-mechanical system (M/NEMS) devices
constitute key technological building blocks to enable increased
additional functionalities within Integrated Circuits (ICs) in the More-
Than-Moore era, as described in the International Technology Roadmap
for Semiconductors. The CMOS ICs and M/NEMS dies can be combined
in the same package (SiP), or integrated within a single chip (SoC). In
the SoC approach the M/NEMS devices are monolithically integrated
together with CMOS circuitry allowing the development of compact and
low-cost CMOS-M/NEMS devices for multiple applications (physical
sensors, chemical sensors, biosensors, actuators, energy actuators,
filters, mechanical relays, and others). On-chip CMOS electronics
integration can overcome limitations related to the extremely low-level
signals in sub-micrometer and nanometer scale electromechanical
transducers enabling novel breakthrough applications. This Special
Issue aims to gather high quality research contributions dealing with
MEMS and NEMS devices monolithically integrated with CMOS,
independently of the final application and fabrication approach adopted
(MEMS-first, interleaved MEMS, MEMS-last or others).]



